PLAN STUDIOW STACJONARNYCH II-EGO STOPNIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA | ROBOTYKA
Specjalnosé: Automatyka

GODZINY ROZKLAD ZAJEC W SEMESTRACH (LICZBA GODZ. W TYG.)
w tym Sem.1 EC Sem.2 EC Sem.3
>, WJlC| L P S jw|C|L]|P|S s W[IC|L|P|S s W[IC|L|P|S
1 [Jezyk obcy I 60 0 |60] O 0 0 2 2 2 2
2 |Elementy prawa / Etyka 30 | 15|15 0 0 111
3 [Negocjacje / Zachowania w organizaciji 30 | 15|15 0 0ofJ1]1 3
4 |Metody optymalizacji 60 | 30| 0|30 ]| O 0|2 2 3
5 |ldentyfikacja proceséw 60 | 30| 0|30 ]| O 0|2 2 2 2
6 |Teoria sterowania 90 | 30|30]30]| O 0122 E|A4 2 2
7 |Seminarium dyplomowe* 60 0ojJ]o] O 0 | 60 2 2 2
8 |Praca przejsciowa 30 o O 301 0 2 4
9 |Praca dyplomowa 0 0 0 0
10|Estymacja i sterowanie w warunkach niepewnosci 60 | 30| 0| 30 0 01]2 2 4
11|Systemy pomiarowe w automatyce/Automatyka budynkowa 60 | 30| 0| 30 0|2 2 4
12| Automatyzacja procesow ciggtych i wsadowych 60 |30 0| O 301 0 ]2 2 E|4
13|Rozproszone systemy sterowania 60 | 30| 0 301 0 ]2 4
14|Przedmiot wybieralny specjalnosciowy (prowadzony w jezyku angielskim)| 60 | 30 | 0 | 30 0 0 2 2 3
15]|Komunikacja i nawigacja w systemach mobilnych 60 | 30| 0| 0| 30] O 2
16| Systemy automatycznego planowania i podejmowania decyzji/ Sztuczna | 60 | 30| 0 | 30| O 0 2 E
inteligencja w systemach sterowania
17|Systemy mechatroniczne 60 | 30| O 30| 0 E
18|Elastyczne systemy produkcyjne 30 |15 01| O 5] 0 1 1 2
19|Metody wrazliwosciowe w identyfikacji i sterowaniu 30 |15 0f15| O 0 1 1
20|Integracja systemoéw automatyki 45 | 15| 0| 151 15| O 1 1
21|Wizja komputerowa w automatyce 45 | 15|10 15|15 ] O 1 1
1050[420|120| 255|195 60 15| 5| 6| 4| O 30/9|2|8]|7]2 30[4]11]3 2
Liczba godzin tygodniowo 30 28 12
Liczba egzaminéw 2 2 1
Liczba zaliczen 7 8 5

Powyzszy plan studiéw obowigzuje studentéw rozpoczynajgych nauke w roku akademickim 2019/2020 i w latach nastepnych.

* Seminarium dyplomowe na 3 semestrze prowadzone w jezyku angielskim




